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摘要(译)

本发明公开了一种用于经内镜的环状三维超声探头的制备方法，包括：
（1）制备压电圆筒；（2）在压电圆筒的内孔和外周上分别固定套装绝
缘棒和绝缘圆筒，并在绝缘棒以及绝缘圆筒的外周面上切出多个轴向凹
槽；（3）切割压电圆筒，即在绝缘圆筒的外周面沿周向的各凹槽之间切
割绝缘圆筒和压电圆筒，使得压电圆筒分割为多个压电单元，且压电单
元之间存在缝隙；最后封装即得到三维超声探头。本发明还公开了一种
用于经内镜的环状三维超声探头。本发明解决了传统采用的先制作好所
有阵元再围绕成圈的方法所造成的各个阵元无法同心、不齐整、不等间
距排布的问题，同时，采用凹槽排布同轴电缆信号线，解决了传统接线
过程中操作复杂的问题。
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